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Leipomosovellusten erityisvaatimukset mittauksille

Leivan leipomisen aikana Idmpdtila ja kosteus ovat korkeita. Jotta saavutetaan
optimaaliset tulokset, leivontaprosessia taytyy valvoa ja ohjata tarkasti.

Useissa kuumissa leivonta- ja kuivausprosesseissa kosteuden
mittaaminen edellyttda mittalaitteilta vakauden, luotettavuuden
ja tarkkuuden lisdksi myods helppokayttdisyytté ja joustavaa
konfigurointia. Vaisala DRYCAP® kastepiste- ja [ampobtilamittapaa
DMPG6 tayttad ndma vaatimukset. Asiakkaan maaritysten mukaan
konfiguroitua lahetinta voidaan kayttaa turvallisesti jopa

+350 asteen lampdtilassa.

Monissa korkeaa lampétilaa kaytta-
vissa leipomo- ja kuivausprosesseissa
lopputuotteiden laatu on riippuvai-
nen oikeista olosuhteista. Esimerkiksi
leivan leipomisen ja murojen
valmistuksen kaltaisissa sovelluksissa
kuivurien ja uunien kosteustason
on oltava tarkkaan hallittu, jotta
laatu ja tuotto pysyvat korkeina.
Jotta kosteus voidaan pitaa
hyvaksyttavissa rajoissa, prosessi-
ilman kosteuspitoisuus taytyy
ensin mitata. Korkean lampéotilan
(jopa +350 °C) ja suuren kosteuden
yhdistelma tuo mittauslaitteille
erityishaasteita, joista vain harvat
laitteet pystyvat suoriutumaan.

Rapeita kekseja
kosteusvalvonnan avulla

Keksien valmistus on yksi esimerkki
elintarvikkeiden tuotantoprosessista,
jossa ympardivan ilman oikea
kosteustaso on kriittinen tekija.
Keksit kuivataan kolmessa
vaiheessa, joissa lampdtila vaihtelee
+150 asteen ja +300 asteen valilla ja
kosteustaso laskee korkeasta hyvin
matalaan. Jos ympéardivassa ilmassa
on lilkaa kosteutta, keksitkin jaavat
kosteiksi eika niihin saada haluttua
rapeutta. Korkea vesipitoisuus
tarkoittaa myos sitd, etta keksit
pilaantuvat helposti ja

tuottoprosentti pysyy matalana.
Jos ilma toisaalta on liian kuivaa,
keksien pinta voi kuivua lilan nopeasti
ja vangita vapaan kosteuden keksin
sisalle. Tuotteesta voi tulla liian
kuiva ja hauras, minka lisaksi
lilkakuivaukseen kuluu turhaa
sdahkoda. Kummassakin tapauksessa
keksien vari ja maku karsivat ja
tuotto jaa vahaiseksi. Samanlaisia
kuivumistavan tuomia vaikutuksia
on myés leivan ja pikkuleipien
leivonnassa sekd aamiaismurojen

ja valipalojen valmistuksessa.
Ymparistén kosteustaso vaikuttaa
lopputuotteen laatuun jopa
paahtoprosessissa.

DMP6 pysyy kylmana jopa
350 °C:n kuumuudessa

Vaisala DRYCAP" -kastepisteanturi
on suunniteltu erityisesti
kayttdkohteisiin, joissa esiintyy
seka korkeita lampotiloja etta
suurta kosteuspitoisuutta.
Anturissa on vakiovarusteena
jaddhdytystoiminto. Anturin voi
sijoittaa suoraan kuumaan
lampotilaan vaarantamatta
mittausten tarkkuutta ja vakautta.

DMP6-ladhettimessa on
ainutlaatuinen automaattinen
kalibrointitoiminto, joka tekee
kalibroinnin ja sdadoén samalla, kun
mitattava prosessi on kdynnissa.
Laite tekee myds kaikki tarvittavat
korjaukset itse, joten toiminta voi
jatkua ilman keskeytyksia. Lue lisaa
DMP6-lahettimesta sivustostamme
osoitteessa www.vaisala.fi/dmp6.
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Tamé& materiaali on tekijanoikeussuojan alainen, ja Vaisala seka sen
yksittaiset yhteistydkumppanit pidattavat kaikki tekijanoikeudet
siihen. Kaikki oikeudet pidatetaan. Logot ja/tai tuotenimet ovat
Vaisalan tai sen yksittaisten kumppanien tavaramerkkeja. Tassa
esitteessa olevien tietojen kaiken muotoinen kopiointi, siirto,
jakelu tai tallentaminen ilman Vaisalalta saatua kirjallista lupaa on
ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja — myds teknisia — voidaan
muuttaa ilman erillista ilmoitusta.
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